
 
   
  
  
  
  

Pētījums 
Nr. 4.5 “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai 
vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”  
  
   

MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS 
  
  
  
   

Pārskata periods 01.10.2020 -30.12.2020 
  
  
  
  
  
  
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Īss  saturs  

 

 
Turpinās testēšana   silīcija  plāksnes  ar diametru 76 mm.  

Ražošanai tika nodotas silīcijas plāksnes ar 100 mm diametru pusvaditaju ražošanai.  

Gatavie pusvaditaju strukturi gaidāmi 2021. gada 1. ceturksnī. 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
               

  

 


